
平成29年度　かき処理・加工施設監視計画及び監視結果（再掲）
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かき処理場 79 0 12 ― 59 76 129% 44 48 109% 13 26 200% 116 162 140%
かき入札場 3 0 0 ― 0 0 ― 3 4 133% 0 0 ― 3 4 133%
かき袋詰め加工 50 1 16 1600% 15 44 293% 52 48 92% 32 41 128% 100 149 149%

合　　　　計 132 1 28 2800% 74 120 162% 99 100 101% 45 67 149% 219 315 144%

施設数

第１四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 年　　　　間


